
参考資料１ 

次世代半導体のアカデミアにおける研究開発等に関する検討会 

の開催について 

 

 

令和５年１２月２５日 

研究開発局長決定 

 

１. 趣旨 

地球規模課題の解決や未来社会の創造に資する半導体技術を創出するため、文

部科学省が実施すべき施策について検討を行う。技術的ボトルネックや必要な人

材像について調査するため、産業界、アカデミア等における現在の取組、課題、

文部科学省への要望事項等を聴取し、今後必要な施策について検討する。このた

め、「次世代半導体のアカデミアにおける研究開発等に関する検討会」を開催する。 

 

２. 検討事項 

(１) 国内外の研究動向、次世代半導体の応用領域 

(２) 産業界のニーズ、大学等の研究動向 

(３) 研究開発の支援施策、産業界への成果の橋渡し方策 

(４) 今後必要となる人材像、人材育成施策 

 

３. 検討会組織 

別紙の有識者の協力を得て検討を行う。 

 

４. その他 

本検討会の庶務は研究開発局環境エネルギー課において行う。 

  



 

（別紙） 
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